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Kryteria doboru OSP w zagadnieniach metrologicznych. Ograniczenia zastosowan.
Budowa i zasada dziatania cyfrowych mikroskopéw holograficznych

Budowa i zasada dziatania interferometrycznych systeméw pomiarowych,
wykorzystywanych w badaniach tekstury powierzchni.

Shearografia w badaniach NDT.

Laserowa wibrometria w badaniach NDT.

Analiza obrazéw we wspotczesnych optycznych systemach pomiarowych —
procedury, przyktady.

Kalibracja laserowych systeméw pomiarowych.

Poréwnanie OSP ze stykowymi systemami pomiarowymi pod katem zdolnosci
rozdzielczej i obszaru zastosowan.

Zasada dziatania systeméw pomiarowych opartych o zjawisko rozpraszania Swiatta
laserowego.

Interferometria wielowigzkowa na potrzeby metrologii oraz stabilizacja dtugosci
fali i natezenia w laserach diodowych.
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